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(57) Abstract: The invention relates to a piezoelectric component comprising a stack (1) of piezoelectric layers (2) lying on top of 
\^ each other and electrode layers (3a, 3b) arranged between said piezoelectric layers (2). The electrode layers (3a, 3b) inside the stack 
^5 (1) have a central segment (4) and an end segment (6) bordered by the inside of a vertical end area (5) of the stack (1). The end 
f<) segments (6) of the electrode layers (3a, 3b) are surrounded by a first piezoelectric material (7), the relative extension of which is 

smaller than the relative extension of a second piezoelectric material (9) arranged in a central area (8) between two adjacent electrode 
a. layers (3a, 3b). The invention also relates to a method for producing said piezoelectric component. The inventive component has the 

advantage of reducing the mechanical stress near the ends of the inner electrodes, resulting in a longer life cycle for the component. 
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Zur Erkl&rung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Ab- 
kurzungen wird auf die Erkldrungen ("Guidance Notes on Co- 
des and Abbreviations") am Anfangjeder regularen Ausgabe der 
PCT-Gazette verwiesen. 



(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein piezoelektrisches Bauelement mit einem Stapel (1) aus ubereinanderliegenden 
piezoelektrischen Schichten (2) und dazwischenliegenden Elektrodenschichten (3a, 3b), bei dem Elektrodenschichten (3a, 3b) im 
Innern des Stapels (1) einen Mittelabschnitt (4) sowie einen von der Innenseite einer vertikalen Randzone (5) des Stapels (1) begrenz- 
ten Endabschnitt (6) aufweisen, bei dem die Endabschnitte (6) der Elektrodenschichten (3a, 3b) von einem ersten piezoelektrischen 
Material (7) umgeben sind, dessen relative Dehnung geringer ist als die relative Dehnung eines zweiten piezoelektrischen Materi- 
als (9), das in einem Mittelbereich (8) zwischen zwei benachbarten Elektrodenschichten (3a, 3b) angeordnet ist. Ferner betrifft die 
Erfindung ein Verfahren zur Herstellung des piezoelektrischen Bauelements. Das erfindungsgemasse Bauelement hat den Vorteil, 
dass die mechanische Belastung in der Nahe der Enden der Innenelektroden reduziert und damit die Lebensdauer des Bauelements 
verbessert ist. 
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